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Mikroskop elektronowy skaningowy FIB 
(Mikroskop + Tank rack + FIB rack + DRP + SEM 
rack)

1
350x3
50x23

0
230, 50 6,4kW T T N

20 (+/-
5°C)

<60%

2,6 
–3,05 
L/min, 
0,2– 
0,6 

MPa, 
20 ± 5 

°C   

0,45– 0,55 
MPa

N2, 0,45–0,55 
MPa

- wykonanie fundamentu antywibracyjnego pod urządzenie;
- zapewnieni przestrzeni roboczej min. 3,5 m × 3 m, wysokość 
≥2,3 m;
- uziemienie, opór 100 Ω lub mniej;
- min. wahania temperatury (poniżej ±0,5 °C/h);
- dla urządzeń peryferyjnych obsługujących FIB, zalecane jest 
aby na etapie projektu wygospodarować odrębne 
pomieszczenie np. U1.11 oraz zapewnić bezpośrednie 
przejście pomiędzy pomieszczeniami

Zestaw komputerowy do FIB 1 230, 50

Szafa laboratoryjna (wg rzutu) SZ-120
Stół roboczy (wg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T N T N
20 (+/-

5°C)
<60%

- przeszklenie zewnętrzne wyposażyć w żaluzję systemowe, 
uszczegółowienie na etapie realizacji projektu

Reaktor Z400 
+ okap laminarny
+ szafa sterownicza

I 1

Z400 
Leybo

ld - 
Herae

us

110x1
10x13

0 
+

70x70
x236

400 
16A, 
50

3kW T T N2 Ar, O2, N2 T
https://www.polifab.polimi.it/equipment/sputtering-leybold-
lh-z400/;
- okap laminarny nad urządzeniem;

Ramię odciągowe N RO 1 T

Zestaw komputerowy do Z400 I 1 230, 50 T

Reaktor Gamma 1000C
(komora z loadlock + szafa + moduł zasilania)

I 1

Gam
ma 

1000
C, 

Surre
y - 

Nano 
Syste

m

410x1
30x17

0 
(stref

a)

<500k
g/m2

400 
32A, 
50

10kW T T T N2 Ar, O2, N2 T - nad urządzeniem odciąg stanowiskowy

Pompa próżniowa I 1 230, 50

Kompresor helowy I 1 230, 50

Zlew laboratoryjny 1 T T T T
Oczomyjka T T
Szafa laboratoryjna (wg rzutu)
Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE
230, 
400

T T T T T T -
22 (+/-

2°C)
50-
60%

- pistolety azotowe,
- przeszklenie zewnętrzne wyposażyć w żaluzję systemowe, 
uszczegółowienie na etapie realizacji projektu

Pompa próżniowa do Z400 I 2 230, 50 T

UPS 230, 50

Pompa próżniowa do podsysów 230, 50 T - Zasilanie jedną pompą lub instalacją centralną

Pompa próżniowa do Halla 230, 50 T

Chiller
230 + 

400, 50

Szafa na butle z gazem SZB-90 1
90x60
x200

T

POMIESZCZENIE T T T T T -
22 (+/-

2°C)
T?

- W pomieszczeniu nie przewiduje się instalacji urządzeń 
generujących ponadnormatywne zakłócenia 
elektromagnetyczne;
- Podłoga antyelektrostatyczna o jednolitym kolorze, 
powierzchnia zmywalna, antypoślizgowa;
- Dla pomieszczenia należy przewidzieć opomiarowanie 
zużycia energii elektrycznej podlicznikiem;
- wilgtność względna nie może przekraczać 25 st. C i 50% RH,
- przeszklenie zewnętrzne wyposażyć w żaluzję systemowe, 
uszczegółowienie na etapie realizacji projektu

Urządzenie do pomiarów profili rezystancji i 
koncentracji nośników w strukturach 
półprzewodnikowych

1
150x7

0
230, 50

0.5-
1kW

L T
T, (-0.9 

bar)

Stanowisko do mapowania koncentracji i 
ruchliwości nośników na waflach 
półprzewodnikowych

1
140x8

0
230, 50

0.5-
1kW

L T
T, (-0.9 

bar)

Stanowisko do pomiarów efektu Halla z grzaną 
komorą

1
120x8

0
230, 50

2.5-
10kW

L T T N2, Ar
T, (-0.9 

bar)
- Stanowisko zasilone w Ar lub N2 do decyzji użytkowanika 

Urządzenia do pomiarów ultrawysokich 
rezystancji powierzchniowych

1
120x6

0
230, 50

0.5-
1kW

L T
T, (-0.9 

bar)

Urządzenia do pomiarów C-V  wyposażony w 
sondę rtęciową 1 230, 50

0.5-
1kW

L T
T, (-0.9 

bar)

Stanowisko komputerowe do obsługi urządzeń 
laboratoryjnych 

5
4szt.x2
30, 50

T T

Mikroskop optyczny 1
100x6

0
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CZASO
WY

U1.08 
POM. APARATUROWE

- -

U1.09 
POMIARÓWKA

2 STAŁY

BUDYNEK NR 4

PI
W

N
IC

A

3
U1.03
LABORATORIUM FIB

U1.07 
NAPYLARKI 3 
(OSADZANIE PVD)
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WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJE SANITARNE GAZY TECHNICZNEBUDYNEK NR 4

Biurko (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

Szafa na odczynniki toksyczne 
SZOT-

60
1

60x45
x200

T

POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T T T -
 21 (+/-

2°C)
40% - 
50%

T T

- W pomieszczeniu nie przewiduje się instalacji urządzeń 
generujących ponadnormatywne zakłócenia 
elektromagnetyczne;
- Podłoga antyelektrostatyczna o jednolitym kolorze, 
powierzchnia zmywalna, antypoślizgowa;
- Dla pomieszczenia należy przewidzieć opomiarowanie 
zużycia energii elektrycznej podlicznikiem;
- wilgtność względna nie może przekraczać 25 st. C i 50% RH;
- przeszklenie zewnętrzne wyposażyć w żaluzję systemowe, 
uszczegółowienie na etapie realizacji projektu;

Szafki BHP

POMIESZCZENIE
4szt.x2
30, 50

N N N N N N T T N N
 21 (+/-

1°C)
40% - 
60%

<1kW
40-
60%

N N N N N N N N N N - - - -

POMIESZCZENIE

Regał R-90 4
90x50
x200

POMIESZCZENIE
4szt.x2
30, 50

N N N N N N T T N N
 21 (+/-

1°C)
40% - 
60%

<1kW
40-
60%

N N N N N N N N N N - - - -

POMIESZCZENIE

POMIESZCZENIE

POMIESZCZENIE

POMIESZCZENIE

Zestaw komputerowy I 4 2 N N
MINIM
ALNY

N M 230, 50 N N T T T T T T T -
 21 (+/-

1°C)
40% - 
60%

40% - 
60%

N - N N N N N N N N N N N N

Stół (wg rzutu) 1

Biurko (wg rzutu)
BK-

140/70
2

140x7
0x80

Krzesło (wg rzutu) 3

Szafa na materiały ekspoatacyjne SZ-120 3
120x5
0x200

POMIESZCZENIE 230,5 T T T T T
Miska ustępowa N 1
Umywalka N 2
Szafka N 1
Natrysk N 1

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30
Miska ustępowa N 1
Umywalka N 1
Szafka N 1
Pisuar N 1

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30

Lodówka z zamrażarką I 1 30-40 N N
MINIM
ALNY

N M 230, 50 <1000 N N T T T T T T T -
 21 (+/-

1°C)
40% - 
60%

40% - 
60%

N - N N N N N N N N - - - -

Mikrofalówka I 2 10 N N
MINIM
ALNY

N M 230, 50 <2000 N N T T T T T T T -
 21 (+/-

1°C)
40% - 
60%

40% - 
60%

N - N N N N N N N N - - - -

Zlewozmywak N 1 10 N N
MINIM
ALNY

N S - - N N T T T T T T T -
 21 (+/-

1°C)
40% - 
60%

40% - 
60%

N - T T N N T N N N - - - -

Stół 1
Krzesło 8-10
Szafki kuchenne stojące 1
Szafki kuchenne wiszące 1

Ekspres do kawy 1 230, 50

Zmywarka 1 230, 50 T T

Umywalka 1 T T T

POMIESZCZENIE
14szt.x

230

Zestaw komputerowy I 3 2 N N
MINIM
ALNY

N M 230 500 N N T T - - - -

Biurko  (wg rzutu)
BK-

140/70
140x7
0x80

Drukarka 1 230

Szafa (wg rzutu) SZ-120
120x5
0x200

Krzesło (wg rzutu)
Stół roboczy (wg rzutu)

POMIESZCZENIE
10szt.x

230
T T T T T T - - - -

Zestaw komputerowy I 3 2 N N
MINIM
ALNY

N M 230 500 N N T T - - - -

U1.14 
SZATNIA DLA PERSONELU

-

U1.15 
KL. SCHODOWA

0.04 
POKÓJ SOCJALNY

-

U1.22 
L. SCHODOWA

U1.16 
MAGAZYN

-

U1.17 
KOMUNIKACJA
U1.18 
KOMUNIKACJA
U1.20 
POM. PORZĄDKOWE

0.01 
BIURO

-

STAŁY

0.02 
TOALETA DAMSKA/ NPS

- -

0.05 
BIURO

2-3 STAŁY

0.03 
TOALETA MĘSKA

- -
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LABORATORIUM TECHNOLOGII PRZYRZĄDÓW Z GaN, CZUJNIKÓW, STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH I MATERIAŁÓW POROWATYCH - B23 

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJE SANITARNE GAZY TECHNICZNEBUDYNEK NR 4

Biurko  (wg rzutu)
BK-

140/70
140x7
0x80

Drukarka 1 230

Szafa (wg rzutu) SZ-120
120x5
0x200

Krzesło (wg rzutu)
Stół roboczy (wg rzutu)

POMIESZCZENIE
10szt.x

230
T T T T T T - - - -

Zestaw komputerowy I 3 2 N N
MINIM
ALNY

N M 230 500 N N T T - - - -

Biurko  (wg rzutu)
BK-

140/70
140x7
0x80

Drukarka 1 230

Szafa (wg rzutu) SZ-120
120x5
0x200

Krzesło (wg rzutu)
Stół roboczy (wg rzutu)

POMIESZCZENIE
10szt.x

230
T T T T T T - - - -

Zestaw komputerowy I 3 2 N N
MINIM
ALNY

N M 230 500 N N T T - - - -

Biurko  (wg rzutu)
BK-

140/70
140x7
0x80

Drukarka 1 230

Szafa (wg rzutu) SZ-120
120x5
0x200

Krzesło (wg rzutu)
Stół roboczy (wg rzutu)

POMIESZCZENIE
10szt.x

230
T T T T T T - - - -

Zestaw komputerowy I 3 2 N N
MINIM
ALNY

N M 230 500 N N T T - - - -

Biurko  (wg rzutu)
BK-

140/70
140x7
0x80

Drukarka 1 230

Szafa (wg rzutu) SZ-120
120x5
0x200

Krzesło (wg rzutu)
Stół roboczy (wg rzutu)

POMIESZCZENIE
10szt.x

230
T T T T T T - - - -

Zestaw komputerowy I 3 2 N N
MINIM
ALNY

N M 230 500 N N T T - - - -

Biurko  (wg rzutu)
BK-

140/70
140x7
0x80

Drukarka 1 230

Szafa (wg rzutu) SZ-120
120x5
0x200

Krzesło (wg rzutu)
Stół roboczy (wg rzutu)

POMIESZCZENIE
10szt.x

230
T T T T T T - - - -

Zestaw komputerowy I 3 2 N N
MINIM
ALNY

N M 230 500 N N T T - - - -

Biurko  (wg rzutu)
BK-

140/70
140x7
0x80

Drukarka 1 230

Szafa (wg rzutu) SZ-120
120x5
0x200

Krzesło (wg rzutu)
Stół roboczy (wg rzutu)

POMIESZCZENIE
10szt.x

230
T T T T T T - - - -

Stanowowisko do pomiarów wysokoprądowych 
(50A) i wysokonapięciowych (10kV)

1
200x1

00
230, 
420

L
T

T T

Pompa próżniowa (wspólna) 1
69x37

x51
230, 50 T

Mikroskopia emisyjna 
180x8

0
230, 
420

L T T T

Stanowisko komputerowe 2 230, 50 T T

Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesła laboratoryjne (wg rzutu)
Szafy laboratoryjne (wg rzutu) SZ-120

Szafa wentylowana na odczynniki SZO-90 1 T

2-3 STAŁY

0.06 
BIURO

2-3 STAŁY

0.07 
BIURO

2-3 STAŁY

0.08 
BIURO

2-3 STAŁY

0.09 
BIURO

2-3 STAŁY

0.10 
BIURO

2-3 STAŁY

0.11
BIURO

PA
RT

ER

0.12
POMIARÓWKA 10kV

2 STAŁY
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LABORATORIUM TECHNOLOGII PRZYRZĄDÓW Z GaN, CZUJNIKÓW, STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH I MATERIAŁÓW POROWATYCH - B23 

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJE SANITARNE GAZY TECHNICZNEBUDYNEK NR 4

POMIESZCZENIE 230, 50 3-5kW T T T T T T - T
 21 (+/-

2°C)
40% - 
50%

- W pomieszczeniu nie przewiduje się instalacji urządzeń 
generujących ponadnormatywne zakłócenia 
elektromagnetyczne;
- Podłoga antyelektrostatyczna o jednolitym kolorze, 
powierzchnia zmywalna, antypoślizgowa;
- Dla pomieszczenia należy przewidzieć opomiarowanie 
zużycia energii elektrycznej podlicznikiem;
- wilgtność względna nie może przekraczać 25 st. C i 50% RH

Maszyna formująca hermetyczne 
opakowanie do montażu 
(Molding system)

1

200x1
40x23
5(200

)

230, 
50;
400

1-5kW T T T T T T

Pompa próżniowa 1 230, 50 T

System do hermetyzacji 
ze spawaniem laserowym 
(rezerwa powierzchni)

1 230, 50 1-5kW T T T T T

Pompa próżniowa 1 230, 50 T

Maszyna do klejenia matryc (Chip bonder) 1 230, 50 1-5kW T T T T T T
- azot do pistoletów azotowych;

Pompa próżniowa 1 230, 50 T

Stacje do osadzania grubych warstw złota/miedzi 
(w formie dygestorium z szafą wentylowaną)

D-150 
+ SZOT-

90
1

150x1
00x25

0
230, 50 1-5kW T T T T T T - azot do pistoletów azotowych;

Zlew laboratoryjny (wg rzutu) 1 T T T T
Oczomyjka 1 T T
Maszyna do łączenia przewodów 
(Wire bonding)

1 230, 50 1-5kW T T T T - azot do pistoletów azotowych;

Pompa próżniowa 1 230, 50 T

Mikroskop optyczny Hirox 
+ Zestaw komputerowy 

1 230, 50 T T T

Stoły laboratoryjne (wg rzutu)
Szafki laboratoryjne (wg rzutu)
Krzesła laboratoryjne (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 230 T T T T T T T ISO 8 T
 21 (+/-

2°C)
40% - 
60%

T - azot do pistoletów azotowych;

Umywalka N U 1 2 T T N N T N N N - - - -
Szafki BHP (8 skrytek) N

Lampy UVBD N
230,
50

- ilość dobrać względem powierzchni/kubatury pomieszczenia

POMIESZCZENIE 230 500 N N T T T T T T T N T
 22 (+/-

2°C)
50% - 
65%

N -

Dygestorium 120cm 
+ szafa wentylowana na odczynniki 90cm

N
D-120 
+ SZOT-

90
1

120x9
0x210

250-
400

N N 60-90 N S 230, 50 <1000 N - T T T - - T - - - <1kW -
500 - 
700

N - T N T N N T T N
N2 (3.0), 
4-5 bar

LPG
- w dygestorium palnik Bunsena (LPG - propan-butan) o 
pojemności 1kg;

Komora laminarna N - 1
196x7
9x207

400
T 

(UV)
N 0-80 N S 230, 50 <1000 N - - - - - - T - - - <1kW - 500 - 

700
N - N N T N N T T N

czyste, suche,  
6.5 bar

N2 (3.0), 
4-5 bar

Ar

Komora rękawicowa
+ pompa próżniowa
+ stacja filtracyjna

I - 1

HOGE
R 

HOG/
S/13/

PP

120x9
0x175

250 N N 50-60 N S 230, 50 N - - - - - - T - - - <1kW -
50 - 
100

N - N N N N N N N N
N2 (3,0), 

6 bar
T

- gazem regeneracyjnym jest mieszanina 10%H2 w N2. 
Nie ma potrzeby instalacji, wystarczy, raz w roku podłączyć 
butlę i przeprowadzić regenerację żłoża;

Inkubator CO2 na stelażu N 2
71x86
x107

230, 50
SPM, 
CO2, 
O2

- SPM sprężone powietrze medyczne z butli,

Inkubator CO2 z wytrząsaniem N 1
70x74

x56
230, 50

SPM, 
CO2, 
O2

- SPM sprężone powietrze medyczne z butli,

Cieplarka N 2 230, 50

Szafa went. na odczynniki 120cm N
SZO-
120

1
120x5
0x200

250 N N <30 N S - - N - - - - - - T - - - <1kW -
100 -  
500

N -

Waga analityczna 
+ stół antywibracyjny

N 1 różne ~3 N N 0 N S 230, 50
100- 
500

N - - - - - - - - - - 0 - - N - N N N N N N N N

Ramie odciągowe N RO 1 T
Płuczka ultradzwiękowa N 2

Suszarka laboratoryjna na stelażu N 2
71× 
61× 
74

50 N N 50 N S 230, 50
1000 - 
3000

N - - - - - - T - - - - -

Potencjostat wielokanałowy I 1 S 230, 50 N - - - - - - - - - - - -

Zestaw do elektroforezy N 1

Aparat do PCR z zestawem komputerowym N 1 230, 50 T

Mikroskop konfokalny LSM 900 + stół 
antywibracyjny + zestaw komputerowy + UPS + 
component rack

N 1 400 230, 50 700 L T T T CO2 - waga zestawu urządzenia - ok. 400kg

Lodówka +4°C I
L 

(+4°C)
2

Sams
ung

60x60
x200

50 N N <30 N S 230, 50 ~ 1000 N - - - - - - - - - - 1-2kW - -

Zamrażarka -85°C I
Z (-

85°C)
1

83x94
x197

250 N N 50 N S 230, 50
2000 - 
3000

N - - - - - - - - - - 1-5kW - -

Wirówki N 2
46×67

×32
70 N T 60 N S 230, 50

2000 - 
3000

N - - - - - - T - - - 1-5kW -
50- 
500

-

Wirówka z chłodzeniem N 1
Wytrząsarka N 3
Łaźnia wodna z wytrząsaniem N 2
Stoły laboratoryjne (wg rzutu) N
Szafki laboratoryjne wiszące (wg rzutu) N

0.14a 
ŚLUZA

-

0.14
LABORATORIUM BIOLOGICZNO-
CHEMICZNE (BSL-2)

4-8 STAŁY

-

0.13 MONTAŻ 2 STAŁY
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LABORATORIUM TECHNOLOGII PRZYRZĄDÓW Z GaN, CZUJNIKÓW, STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH I MATERIAŁÓW POROWATYCH - B23 

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJE SANITARNE GAZY TECHNICZNEBUDYNEK NR 4

Lampy UVBD N
230,
50

- ilość dobrać względem powierzchni/kubatury pomieszczenia

Autoklaw laboratoryjny N 1 T T
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) N ZL 1 0 N - - N - - - - - - - - - - - - - - - - T T T N N T T N - - -
Natrysk bezpieczeństwa N NB 1 T T T - min. temp. wody +15°C
Oczomyjka N OM 1 T T - min. temp. wody +15°C
Zestaw pipet 1
Mieszadło 2
Pipetor 2
Automatyczny licznik komórek 1
FLuoroscencyjny licznik komórek 1
Dewar LN2 (pojemność 15l) 1 T
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE T T T T T T N T
 22 (+/-

2°C)
50-
65%

T - T T
T,

N2 (3.0), 
6 bar

T

- azot do pistoletów azotowych;
- próźnia z pomp lokalnych lub centralna;
- filtr HEPA
- Lampy UVBD
- stały monitoring T/RH/Pa

Szafki bhp
POMIESZCZENIE

POMIESZCZENIE T

POMIESZCZENIE

POMIESZCZENIE T

POMIESZCZENIE

POMIESZCZENIE T

POMIESZCZENIE

Stanowisko pomiarowe ATV 1
180x1
00x18

0
400, 50 1kW L T

T, 
3 bar

T - lokalna pompa próżniowa

Stanowisko komputerowe 1 230, 50 T T

Pompa próżniowa 1 230, 50 T

UPS do ATV 1 230, 50

Szafy 2
Stół roboczy (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE T T T T - T
 21°C 
(+/-
1°C)

40-
50%

T
- przeszklenie zewnętrzne wyposażyć w żaluzję systemowe, 
uszczegółowienie na etapie realizacji projektu
- azot do pistoletów azotowych;

Miska ustępowa N 1
Umywalka N 1
Szafka N 1

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30
Miska ustępowa N 1
Umywalka N 1
Szafka N 1
Pisuar N 1

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30

Naświetlarka EVG620/150/TBN
+ stół antywibracyjny

1
150x1
00x20

0
300

3szt.x2
30

L T T T T T T

Naświetlarka SUSS MA6
+ stół antywibracyjny

1
118x1
00x18

6
300

3szt.x2
30

max. 
2300 
VA

L T T T T T T

Szafa laboratoryjna SZ-120 1
120x4
5x200

Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE T T T T T T ISO 5 T
 20 (+/-

1°C)
40-
45%

T

- Podłoga podniesiona, wentylowana;
- Sufit laminarny;
- Oświetlenie żółte w pomieszczeniu; 
- Stały monitoring T/RH/Pa
- Pistolet azotowy

Maski - laser Picomaster XF200
147x1
42x20

8
1250 230 L T T T

Szafa laboratoryjna SZ-90 1
90x45
x200

Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE T T T T T T ISO 5 T
 20 (+/-

1°C)
40-
45%

T

- Podłoga podniesiona, wentylowana;
- Sufit laminarny;
- Oświetlenie żółte w pomieszczeniu;
- Stały monitoring T/RH/Pa
- Pistolet azotowy

Spraycoater EVG 101
83x12

5 230 T T T T T T

Spincoater
95x10

0

Lodówka 60x60
x200 230, 50

Szafa wentylowana na odczynniki toksyczne
SZOT-

60
1

60x45
x200

T

Szafa laboratoryjna SZ-60 1
60x45
x200

Krzesło (wg rzutu)

0.19 SZATNIE DLA PERSONELU 

0.21 KOMUNIKACJA

0.23 KOMUNIKACJA

0.24 KOMUNIKACJA

0.25 KL. SCHODOWA

0.20 KL. SCHODOWA

0.22 KOMUNIKACJA

1.101 
ATV 

1

1.105b 
SPIN COATER
(FOTOLITOGRAFIA)

2

1.105a 
LASERÓWKA
(FOTOLITOGRAFIA)

2

1.102 
TOALETA DAMSKA

- -

1.103 
TOALETA MĘSKA

- -

1.104 
MASK ALIGNER
(FOTOLITOGRAFIA)

2
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LABORATORIUM TECHNOLOGII PRZYRZĄDÓW Z GaN, CZUJNIKÓW, STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH I MATERIAŁÓW POROWATYCH - B23 

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJE SANITARNE GAZY TECHNICZNEBUDYNEK NR 4

POMIESZCZENIE T T T T T T ISO 5 T  20 (+/-
1°C)

40-
45%

- Podłoga podniesiona, wentylowana;
- Oświetlenie żółte w pomieszczeniu;
- Stały monitoring T/RH/Pa

Autodeveloper
EVG 101

1
120 
x95 

x245
600 230 T T T T T T T T

Dygestorium D-120 1
120 
x95 

x245
T T T T T

Mikroskop 1 230, 50

Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Stolik mobilny na kółkach (wg rzutu)

Szafa wentylowana na odczynniki SZO-90 1
90x45
x200

T

Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T T T ISO 5 T
 20 (+/-

1°C)
40-
45%

- Podłoga podniesiona, wentylowana;
- Oświetlenie żółte w pomieszczeniu;
- Stały monitoring T/RH/Pa

Air shower

POMIESZCZENIE T T ISO 6 T
 20 (+/-

1°C)
40-
45%

- Podłoga podniesiona;
- Oświetlenie żółte w pomieszczeniu;

Mycie masek 1
285x1
35x20

0

230, 
400

T T T T T T T

Suszarka lab. z wymuszonym 
obiegiem

1
71x61

x74
230, 50 T T T T

Plazma tlenowa 1
90x60

x90
230, 50 T Ar, N2, O2 T

Mikroskop 1

Dygestorium D-120 1
120 
x95 

x245
230, 50 T T T T T

Dygestorium D-180 1
180 
x95 

x245
230, 50 T T T T T

Szafa wentylowana na odczynniki SZ-120 1
120x4
5x200

T

Szafa laboratoryjna SZ-90 2
90x45
x200

Umywalka 1 T T T
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) T T T T
Natryks bezpieczeństwa NB 1 T T T T
Oczomyjka OM 1 T T T
Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T T ISO 5 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

T
- Możliwoś zmiany oświetlenia białe/żółte (niezależne);
- Pistolet azotowy

PVD 75 2 1200 420 T T T O2, Ar, N2 T
Przepust podawczy 1

Dygestorium D-120 1
120 
x95 

x245
230, 50 T T T T T

Natryks bezpieczeństwa NB 1 T T T T
Oczomyjka OM 1 T T T
Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) T T T T

Szafa laboratoryjna SZ-150 3
150x4
5x200

Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE T T T T T ISO 6 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

T
- Pistolet azotowy;
- Przeszklenie zewnętrzne wyposażyć w żaluzję systemowe, 
uszczegółowienie na etapie realizacji projektu

Pompa próżniowa PVD75 3 230, 50 T

Sprężarka do pompy krio PVD75 1 230, 50

Szafa na butle z gazem 1 T

POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T

Przewijak 1
Umywalka + szafka 1 T T T
Krzesło/fotel

POMIESZCZENIE 230, 50 T T

Instalacja wody chłodniczej 1
230,
400

T T T - Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego

Instalacja wody DI 1
230,
400

T T T - Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego

Pompa próżniowa do małego PVD 1 230, 50 T

Pompa próżniowa do Octos 3 230, 50 T

Pompa próżniowa do Nano Stempel 1 230, 50 T

Szafa na butle z gazem (obsługa Napylarki 1)
SZB-
120

1
120x6
0x200

T

Zlew (wg rzutu) T T T

POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T T T T
- Pistolet azotowy;
- Podłoga wykonana z materiału antypoślizgowego, 
odpornego na ścieranie np. gres

1.105 
DEVELOPER
(FOTOLITOGRAFIA)

4

1.106 
AIR SHOWER

1.111 
POM. APARATUROWE

1.107 
CHEMIA CZYSTA

4

1.108 
NAPYLARKI 1
(OSADZANIE PVD)

1.109 
POM. APARATUROWE

1.110 
POM. DLA KOBIET KARMIĄCYCH 
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LABORATORIUM TECHNOLOGII PRZYRZĄDÓW Z GaN, CZUJNIKÓW, STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH I MATERIAŁÓW POROWATYCH - B23 

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJE SANITARNE GAZY TECHNICZNEBUDYNEK NR 4

Octos PVD 1
4500  

+ 
6200

3szt.x4
20

T T T T T O2, Ar, N2 T

Mały PVD 1
1szt.x4

20
T T T T T Ar, N2 T

Drukarka do ścieżek
XTPL Printing System z zestawem komputerowy
+ stół antywibracyjny

1
95x16
8x193

360

2szt.x2
30,

1szt.x4
20

T T T T T

Nano Stempel
System EVG510HE/150

1
180x8
0x140

2szt.x2
30

T T T T T O2 T

Dygestorium D-120 1
120x9
5x245

2szt.x2
30

T T T T T

Szafa laboratoryjna SZ-120 3
120x6
0x200

Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE T T T T T ISO 6 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

T T
- Pistolet azotowy

Szafa wentylowana na odczynniki toksyczne
SZOT-
120

1
120x5
0x200

T

Dygestorium + szafa na otczynniki toksyczne D-120 3
120x9
5x245

2szt.x2
30

T T T T T T

Suszarka laboratoryjna 1
61x71

x74
1szt.x2

30
T

Zlew laboratoryjny (wg rzutu) T T T T
Natryks bezpieczeństwa NB 1 T T T T
Oczomyjka OM 1 T T T

Szafa laboratoryjna SZ-90 2
90x50
x200

Stół laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE T T T T T ISO 6 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

T T T - Pistolet azotowy

RIE-10NR 2
50x10
5x150

1szt.x4
20

300 T T T T H2
N2, Ar, CH4, 

CHF3, SF6, O2
T

Gaspod RIE 1 T
Profilometr Tencor P-17 z zestawem 
komputerowym + stół antywibracyjny

1
57x77

x45
100

1szt.x4
20

430VA T T T T T

ICP (trawienie) z zestawem komputerowym 1
99x26
0x193

1000
1szt.x4

20
max. 
1kW

T T T T T H2
N2, CH4, O2, 

Cl2, SiCl4, CF4, 
SF6, BCl3, Ar

T
- Linie gazowe z SiCl4, BCl3 wymagają grzania za pomocą 
przewodów grzejnych

Gaspod ICP 1 T

ICP (ZAKUP PLANOWANY W PRZYSZŁOŚCI) 
rezerwa miejsca

1
60x20
0x170

1szt.x4
20

T T T T T H2
N2, CH4, O2, 

Cl2, SiCl4, CF4, 
SF6, BCl3, Ar

T
- Linie gazowe z SiCl4, BCl3 wymagają grzania za pomocą 
przewodów grzejnych

Piec Solaris 200 4
65x95

x27
1szt.x2

30
T T T T T T N2, Ar, O2

Zestaw komputerowy do obsługi pieców Solaris 1 230 T T

Centrotherm PM 1 
1

200x1
02x24

6
3300

1szt.x4
20

93kW/
132kV

A
T T T T N2, Ar

- wymiary modułów urządzenia wykluczają transport 
wewnętrznymi drogami komunikacji;
- dla urządzenia należy przewidzieć transport przez otwór 
technologiczny w elewacji (należy zapewnić wymianę jednego 
z istniejących modulów okiennych oraz dostosować wymiary 
wraz z wymianą na bramę / okno);
- sufit podwieszany w obrebie urządzenia oraz na drodze 
transportowej należy projektować możliwie najwyżej; 
- instalacje połączane od góry urządzenia, zapewnijąć 
transport oraz przestrzeń serwsiową powyżej urządzenia;
- w zabudowie panelowej cleanroom od strony wewnętrznej 
należy zapewnić rozwiązanie zapewniające łatwy montaż lub 
drzwi.

Centrotherm EFEM z zestawem komputerowym 1
243x1
38x24

6

1szt.x2
30

3,5kW L T T T T T T T
- j.w.;
- dobór gazów należy ustalić z producentem oraz 
użytkownikiem na etapie zakupu urządzenia

Mikroskop 2
Stół laboratoryjny  (wg rzutu)

Piec LPCVD - ECVD314H z zestawem 
komputerowym

1
250x6
0x150

230 600 T T T T T T SiH4, NH3 T

PECVD PD-220NL
1

59x16
2x178

230 320 T T T T T T
SiH4/He, N2O, 
NH3, CF4/O2

T

GASpod PECVD 1 T

ICPECVD 1
180x6

6
420 T T T T T

SiH4/He, N2O, 
Ar, N2, O2, 

SF6
T

GASpod ICPECVD 1 T
Elipsometr 1

Piec CVD z zestawem komputerowym 1
180x6

6
420 T T T T H2 T

H2/Ar, O2, Ar, 
H2S

T

Ramie odciągowe RO 1 T

ALD3 Beneq TFS 500 1
329x8
2x204

420 T T T T T H2 T
N2, O2, 

H2/Ar, NH3, 
Ar

T

ALD2 Beneq TFS 200 1
251x6
0x130

420 T T T T T H2 T
N2, NH3, O2, 

Ar, H2/Ar, H2S
T

PI
ĘT

RO
 1

1.112 
NAPYLARKI 2
(OSADZANIE PVD)

1.113 
BRUDNA CHEMIA

1.114 
CLEANROOM
(OSADZANIE ALD, OSADZANIE CVD,
PIECE RTP,  TRAWIENIE)

15
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LABORATORIUM TECHNOLOGII PRZYRZĄDÓW Z GaN, CZUJNIKÓW, STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH I MATERIAŁÓW POROWATYCH - B23 

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJE SANITARNE GAZY TECHNICZNEBUDYNEK NR 4

ALD1 Beneq TFS 200 1
251x6
0x130

420 T T T T T H2 T
N2, NH3, O2, 

Ar, H2/Ar
T

Zestaw komputewrowy do ALD1, ALD2, ALD 3 3 230

Szafa sterująca ADL1, ADL2, ADL 3 3

Szafa laboratoryjna SZ-120 4
120x5
0x200

Krzesło (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 
15szt.x

230
T T T T T ISO 6 T

 20 (+/-
2°C)

40-
55%

T T - Pistolet azotowy

Pompa próżniowa do RIE 1 i RIE 2 na stelażu 2 230 T T

Scruber do RIE1 i RIE 2 2 230 300 T T
Generator wodoru do RIE1 i RIE2 2 T T
Generator wodoru do ICP 1 T T
Pompa próżniowa do P-17 1 230 T
Scruber do ICP 2 T

Pompa próżniowa do ICP na stelażu 4
69x37

x51
230 T

UPS do ICP/RIE 1
2szt.x4

20

Szafa wentylowana na butle z gazem SZB-60 3
60x60
x200

T

Szafa wentylowana na butle z gazem SZB-90 1
90x60
x200

T

Szafa wentylowana na butle z gazem 
SZB-
120

1
120x6
0x200

T

POMIESZCZENIE T T T ISO 8 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

T T T T

Kompresor chłodniczny bocznokanałowy na 
stelażu do EFEM PM1 

1
177x8
5x110

520 T

Cylkulator powietrza 1
50x38

x62
T T

UPS do EFEM 1
230, 
420

3kW

Pompa próżniowa do EFEM 2
38x97
x108

12 230 T T

Chiller HRSH090 1 230 T

Szafa wentylowana na butle z gazem SZB-60 3
60x60
x200

T

Szafa wentylowana na butle z gazem SZB-90 2
90x60
x200

T

Szafa wentylowana na butle z gazem 
SZB-
120

6
120x6
0x200

T

Scrubber do LPCVD 1 230 T
Pompa próżniowa do LPCVD 1 230
Scrubber do PECVD 1 230 T
Pompa próżniowa do PECVD 2 230 T
Scrubber do ICPECVD 1 230 T
Pompa próżniowa do ICPECVD 2 230 T
Generator wodoru do CVD 1 T T
Pompa próżniowa do CVD 1 230 T
Scrubber do CVD 1 230 T
Scruber do ALD3 1 230 T
Pompa próżniowa do ALD3 1 230

Plasma Rack do ALD3 1
60x60

x93
230

Filtr cząstek stałych ALD3 1 T
Generator wodoru do ALD 1,2,3 na stelżu 3 T T
Stanowisko wózka serwisowego do ALD 1
Pompa próżniowa do ALD 2 1 230 T
Scrubber do TFS200 2 230 T
Pompa próżniowa do ALD1 1 230 T

POMIESZCZENIE 230, 50 T T T ISO 8 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

T T T

Szafki bhp  (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 230, 50 T T - ISO 8 T

Szafki bhp  (wg rzutu)

POMIESZCZENIE 230, 50 T T - ISO 8 T

Air shower 

POMIESZCZENIE T T T ISO 7 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

POMIESZCZENIE 

POMIESZCZENIE T
Pompa próżniowa do SUSS 1 230 T
Pompa próżniowa do EVG620

1 230 T

Pompa próżniowa do XF200
1 230 T

Pompa próżniowa do EVG101 2 230 T

Szafa went. na butle z gazem 
SZB-
120

2
120x6
0x200

T

POMIESZCZENIE 230 T T T ISO 8 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

1.114b 
POM. APARATUROWE

1.114a 
POM. APARATUROWE

1.115a
SZATNIE CZYSTE MĘSKA

1.117 
KOMUNIKACJA 1

1.118 
POM. APARATUROWE

1.119 

1.115b
SZATNIE CZYSTE DAMSKA

1.115c
AIRSHOWE 

1.116 
KL. SCHODOWA
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LABORATORIUM TECHNOLOGII PRZYRZĄDÓW Z GaN, CZUJNIKÓW, STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH I MATERIAŁÓW POROWATYCH - B23 

WYPOSAŻENIE / URZĄDZENIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE / TELETECHNICZNE WENTYLACJA INSTALACJE SANITARNE GAZY TECHNICZNEBUDYNEK NR 4

POMIESZCZENIE T T T ISO 7 T
20 (+/-

2°C)
40-
55%

Pompa próżniowa do plazmy tlenowej 1 230 T
Sprężarka do pompy krio PVD75

1

Pompa próżniowa do PVD75
3 230 T

POMIESZCZENIE 230 T T ISO 8 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

POMIESZCZENIE T T T ISO 7 T
 20 (+/-

2°C)
40-
55%

POMIESZCZENIE T T T ISO 7 T 20°C 50%

POMIESZCZENIE T

POMIESZCZENIE 
Miska ustępowa N 1
Umywalka N 1
Szafka N 1

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30
Miska ustępowa N 1
Umywalka N 1
Szafka N 1
Pisuar N 1

POMIESZCZENIE 
2szt.x2

30

POMIESZCZENIE 

POMIESZCZENIE 

POMIESZCZENIE 

1.120 
POM. APARATUROWE

1.124 
SCHODOWA

PI
ĘT

RO
 2

2.202 
TOALETA DAMSKA

2.203 
TOALETA MĘSKA

- -

-

1.121 
ŚLUZA CZYSTA

1.122 
ŚLUZA BRUDNA
1.123 
KOMUNIKACJA 2

-

2.224 
KL. SCHODOWA
2.225 
KOMUNIKACJA
2.225a 
KOMUNIKACJA

1.119 
ŚLUZA CZYSTA


